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遗传算法在二维电磁成像病态方程求解中的应用研究
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摘要:病态方程的计算是电磁成像中一个难以避免但又迄今未得到有效解决的难题。遗传算

法以其强大的搜索寻优功能为该难题的解决提供了一种新的途径。分析了将遗传算法应用于

电磁成像反演计算中的可能性和优势，并通过两个数值计算举例，一个用遗传算法计算病态

线性方程组，一个用遗传算法计算TM入射波下的二维微波成像，证明遗传算法用于电磁成像

中计算病态方程是可行和有效的。
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